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摘要(译)

单层压电片式超声波探头具有分别沿短轴方向延伸且沿长轴方向以预定
的排列间距排列的多个压电元件区域，在各个所压电元件区域中排列形
成有多个微小的压电元件部，多个微小的压电元件部沿短轴方向改变压
电元件部的个数或者改变压电元件部的尺寸地配置。
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